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摘要(译)

本发明涉及一种用于测试内窥镜(1)清洗机的检验装置(23、24)的测试设
备(30)，检验装置(23、24)具有至少一个供给处于压力下的流体的、可密
封地连接到内窥镜(1)的口(6、7、10)上的接口(19、20、27)，所述接口
设有流量计(21、22)和/或压力计(28)，并且，所述测试设备(30)具有至少
一个通过测试口(32、42、43、56、68、69)可密封地连接到接口(19、
20、27)上的测试空间(34、35、70、71、46、47、48、57、58)，其特
征在于，所述测试空间(34、35、70、71、46、47、48、57、58)构造为
可调节的。
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